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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztalcenia:

Celem zajgc jest nabycie umiejetnosci oceny cech geometrycznych
wyrobow i narzedzi w skali mikro i makro

Tresci programowe:

Wyktad:

Koncepcja ,,metrologii bogatej w informacje” (information-rich
metrology). Digitalizacja powierzchni w skalach mikro, mezo

i makro. Optyczne metody skaningowe, mikroskopia
interferencyjna i konfokalna. Interakcje pomigdzy skalami w
metrologii diugosci i kqta. Pomiary w skali nano i mikro.
Charakteryzacja powierzchni bazujgca na cechach:
identyfikacja, ekstrakcja (wyodregbnienie), opis cechy pod kqtem
wielkosci, ksztaltu i parametréw. Pomiary w skali mezo i makro,
jednoczesny pomiar nierownosci powierzchni, odchylek ksztattu i
wybranych cech geometrycznych.

Cwiczenia:

Zagadnienia spdjnosci (traceability) pomiarowej W skali nano.
Lancuch powigzan z wzorcami i jednostkami miar. Wzorce
materialne do kalibracji przyrzqdow do pomiarow topografii
powierzchni. Wzorce w skali nano. Propagacja niepewnosci
pomiarowej w skali mikro i nano. Kalibracja przyrzgdow
pomiarowych w skali nano.

Metody dydaktyczne (ksztatcenia):

— metoda podajgca (wyktad informacyjny z wykorzystaniem
narzedzi multimedialnych),

— metoda eksponujaca (pokaz),

— metoda praktyczna (¢wiczenia rachunkowe z wykorzystaniem
komputerow)

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiggnietych
efektow uczenia si¢, sposob obliczania oceny
koncowej:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiggnigecie wymaganych

efektow uczenia si¢ okreslonych dla danego przedmiotu.

Forma zaliczenia wyktadu — kolokwium pisemne.

Zaliczenie zaje¢ ¢wiczeniowych na podstawie sprawdzania

wykonanych zadan.
Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajeé
wchodzgcych w sklad danego przedmiotu jest
rownoznaczne z jego zaliczeniem i zdobyciem przez
studenta liczby punktow ECTS przyporzqdkowanych temu

przedmiotowi.

Efekty uczenia sie dla przedmiotu w odniesieniu do efektéw kierunkowych i formy Metody weryfikacji efektow
zajec uczenia si¢
Opis efektow uczenia si¢ dla .
Numer przedmiotu (PEU) Klerunkowy Forma Metody
efektu . . . efekt uczenia B S .
" Student, ktory zaliczyt przedmiot . Forma zaje¢ | weryfikacji sprawdzania
uczenia . . . . S1€ . , .
) (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest (zaliczen) i oceny
si¢ . i (KEU)
gotow do:
ma podstawowa wiedz¢ w zakresie
metrologii, zna i rozumie metody pomiaru wyktad/ zaliczenie Pisemne
W1 . . K_WG03 7 . .
podstawowych wielkosci charakterystycz- - ¢wiczenia na oceng kolokwium
nych dla budowy maszyn i urzadzen
ma podstawowa wiedzg o trendach
W2 rozwowwyph w zakres_le, prolektoyyanla, K_WG05 wyklad zaliczenie Plsem_ne
wytwarzania, budowy i eksploatacji na oceng kolokwium
maszyn i urzadzen
Potrafi postugiwac¢ si¢ metodami
koml?u.te'rowyml przy rozwigzywaniu K UWO02 o . saliczenie Blegqca ocena
Ul zadan inzynierskich z zakresu - ¢wiczenia rozwigzywanych
. . S . K_UWO03 na oceng ,
projektowania, wytwarzania i eksploatacji zadan
maszyn i urzadzen.
potra}fl pOSh.lglwac sig aparaturg K_UWO02 wyktad/ zaliczenie Pisemne
u2 pomiarowa i metodami szacowania o . X
\ . K_UWO03 ¢wiczenia na oceng kolokwium
btedéw pomiaru




Ma $wiadomo$¢ odpowiedzialno$ci
zwigzanej z decyzjami, podejmowanymi

K1 w rama’ch'd21a1aln0301.1nzyn1ersk1ej, K_KO03 wyklad zaliczenie Plsem_ne
szczegoblnie w kategoriach na ocene kolokwium
bezpieczenstwa wlasnego i innych osob
oraz ochrony $rodowiska
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Naktad pracy studenta potrzebny do osiagnigcia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Obcigzenie studenta [h]

Zajgcia bez
Udziat w zajeciach, aktywnos¢ Inne godz. nauczyciela- Zajecia
kontaktowe praca wlasna dvdaktvczne
(IGK) studenta ydaxty
(ZBN)

Udziat w wyktadach X X 8 [h]
Udziat w ¢wiczeniach X X 8 [h]
Udziat w konsultacjach 7 [h] X X
Przygotowanie do wyktadow X 15 [h] X
Przygotowanie do zaliczenia 20 [h]
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 7[h}/0,3ECTS |27[h}/1,1ECTS | 16 [h]/ 0,6 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 50 h/ 2 ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi

W przypadku studentow ze szczegdlnymi potrzebami, w tym: z niepelnosprawnoscia, przewlekle chorych, okreslone
powyzej (w karcie) metody i formy weryfikacji efektow uczenia si¢ dostosowuje si¢ odpowiednio do indywidualnych

potrzeb tych studentow.
Szczegdtowe zasady i formy wsparcia studentéw ze szczegdlnymi potrzebami: w tym z niepelnosprawnoscia,

przewlekle chorych podczas zaje¢, zaliczen i egzaminéw okreslono w: Regulaminie Studiéw, Zasadach Studiowania,
Procedurze dotyczacej zapewnienia dostgpnosci procesu ksztatcenia studentom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym: z
niepetnosprawnoscig, przewlekle chorych.




